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提供可能技術： 

・かおりの簡易センシング/分析 

・センサデバイス 

・光応用 

 
研究内容： 気体分子のスクリーニング技術 

気体分子と機械要素との相互作用、および電気要素との相互作用を利用した、気体分子のスクリーニング技術を開発

しています。 
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図３気体分子と電気要素との

相互作用② 

図２気体分子と電気要素との

相互作用① 

図１気体分子と機械要素との相互作用


